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 Das effiziente approximative Dichtefunktional-basierte Verfahren 
(DfTb) macht es möglich, Einsicht in lokale Struktur-Eigenschafts-
beziehungen auf atomarer basis zu bekommen.
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 Ionenstrahlen ermöglichen eine präzise steuerbare Abtragsfunk-
tion mit einer Tiefenauflösung im sub-nm bereich mit einer ausge-
zeichneten Stabilität ohne mechanische beschädigungen auf der 
Substratoberfläche.
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Energy Saving in Ultra High Vacuum Systems
Luigi Dalla Bella

beim Ausheizen von uHV-Systemen erhält man durch den Einsatz 
von Ir-Strahlern eine erhebliche Energie- und Zeitersparnis ge-
genüber Widerstandsheizungssystemen.
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Die photokatalytische Aktivität von abgeschiedenen TiO2 Schich-
ten hängt sehr stark von der morphologie und mikrostruktur der 
Schicht ab.
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Fragen zu Vakuum-Molekularpumpen 
Franz Josef Schittko

bei Versuchen zur Gasreibung in Vakuummolekularpumpen ist 
versucht worden, durch Tests mit einem rotierendem Zylinder -
system mehr Klarheit in gasdynamische Abläufe solcher Pumpen 
zu  erlangen.
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Plasmamessungen und  Schichteigenschaften von  
Sputter- und Ionenplattier-Beschichtungsprozessen 
Stefan Schlichtherle, Georg N. Strauss, Hans K. Pulker

Die genaue Kenntnis des erforder-
lichen beschichtungsplasmas mit 
Ionenspezies, Teilchenzahl und Ener-
giewerten ist eine wertvolle Hilfe 
zur findung von Prozessfenstern für   
die sichere und ökonomische Her-
stellung von Schichten mit vorher-
bestimmter Qualität.


